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摘要(译)

根据本发明示例性实施例的超声成像设备可以在频域中确定关于同相/正
交相位（I / Q）信号的偏度，并且可以使用该信号提供杂波滤波的判定
逻辑。偏度。因此，通过根据I / Q信号的偏斜度对I / Q信号的杂波信号进
行滤波，可以使用其中杂波分量被滤波的信号和/或其中多普勒分量是的
子矩阵来形成超声图像。可以将形成的超声图像提供给用户。
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